Semi-SOI Pressure Sensors as Lab-on-Chip Systems Applied to Micro Fluid Dynamics
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本文提議一種新的微型感測器研究載台，可以將應用於生醫或高速冷卻的微管路，與量測該微流體系統壓力、溫度變化之微感測器，整合製作在同一片材之上。在該玻璃基板載台上，已經事先製作壓阻式矽質微壓力計；白金薄膜電阻的後製程，則用以增加本系統量測溫度變化的功能。最後再以陽極靜電鍵合技術，將矽質微溝道與玻璃基板，結合為所需成品，供進一步現地量測應用。

